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	释义
	一、本次分拆上市符合《分拆规则》的有关规定
	（一）本次分拆中上市公司同时符合以下条件
	（二）本次分拆中上市公司不存在以下任一情形
	（三）本次分拆中所属子公司不存在以下任一情形
	（四）上市公司应当充分披露并说明事项

	二、本次分拆符合相关法律、法规的规定
	三、本次分拆有利于维护股东和债权人的合法权益
	四、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力
	五、歌尔微具备相应的规范运作能力
	六、本次分拆履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件有效，披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
	七、本次分拆董事会决议日前股票价格波动情况
	八、结论性意见


